
完全适用于地质,教育和材料方面的观察

更加清晰的样品观察！

DM750 P
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科研教学的新生

教师用来教学的时间越多，学生就可以学到更多。Leica DM750 P 偏光显微镜是为了革新地球

科研教学以及实现在地球和材料科学课程上有更多动手操作时间而专门开发的。利用适合学

生使用的众多特点和高质量构造，Leica DM750 P 成为激发岩相学、结晶学和材料科学学习和

有效教育下一代科学家的好工具。

极佳的光学特性

 › 基于与徕卡研究型显微镜系列相

同的光学平台，用户们可以享受到

卓越的光学性能，而且几乎可以使

用徕卡显微镜产品系列的所有附

 › 无应力物镜和聚光镜使样品成为

唯一影响偏光的因素。

方便收存

	
 › 一体化的垂直手柄便于运输，而且

可以轻松地放到存储架上；用两手

搬运显微镜时，主机正面的凹槽配

合手柄一起把持更安全。 
 › 一体化的电源线收集盒避免了不

当电源线包装对显微镜组件造成

损坏；垂直电源线插入可以防止电

源线在保存或使用时部分脱离主

机。 
 › 附件和显微镜一起保存，防止遗

失。

 › 显微镜主机的独特造型可以防止

控制装置在显微镜并排保存时受

损。

防菌涂层

 › 因接触表面而传播的疾病备受关

注，特别是在教学环境中。徕卡公司

在显微镜的各个接触表面上都涂敷

了添加剂，可以抑制细菌生长。这

样有助于防止通过显微镜表面接触

而发生的疾病传播，并有助于形成

更健康的实验室环境。

USB 电源接口

 › 为 Leica USB 摄像头和反射光照明

器提供电源极为简便。通过所提供

的 USB 电缆，轻松连接摄像头与 5 
V/1.5 A USB 电源接口 (在 Leica 
DM750 P 支架后部)。节省摄像头外

接电源成本，降低工作站复杂度。
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未来就是现在

简单

 › 检偏镜模块带有检偏镜滑板，用于

基本的偏光显微镜

 › 带有正面明确标示的控制开关的锥

光检偏镜/勃氏镜模块，可以防止灰

尘损坏和操作混乱。使用提供的工

具 (包含在模块中)，勃氏镜可以轻松

地对中

 › 锥光高级检偏镜/勃氏镜模块还提供

了可聚焦的勃氏镜，用于微调不同放

大倍率下锥光偏光图像的焦面

 › 两个物镜转换盘补偿器和物镜对中

工具和显微镜保存在一起，可以防止

遗失

准备就绪

›› 177 mm 大直径载物台，便于放置样品

和观察刻度

 › 载物台锁定装置

 › 样品引导装置，精确定位样品的 X/Y 
位置

 › 激光雕刻载物台，避免了载物台刻度

长时间使用后被磨掉的可能

DM750 P 是为地球和材料科学课程的全面要求设计的。
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选装的 LED 反射光照明器

 › 可用于明场、偏光和勃氏镜功能的反

射光照明器

多功能性

 › 无应力的标准聚光镜，放大倍率  
4× – 100×，带有用于圆形偏光技术的 
¼ 波补偿器插槽

 › 用于低放大倍率的选装的摇摆式聚

光镜

 › 带有与物镜倍数对应的位置标记的

孔径光阑，实现直观操作

优化光照

›› LED 照明器提供白色冷光，平均可以

使用超过 20 年。实验时不再需要更

换灯泡，而且可以节约更换灯泡的费

用

›› Koehler 视场光阑带来最佳的照明和

相衬

 › 延时关闭功能可在 2 小时停用后自

动关闭照明，节约能源

调准观察

›› -4 位独立对中物镜转换盘，可以实

现每个物镜对载物台旋转轴的长时

间准确对中

›› 30° 角的舒适观察

 › 在 IPD 调节过程中用于保持目镜对准

十字准线的一体化装置
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高清成像系统下的明亮视图

共享、采集和保存图像的能力正在成为显微镜实验室的一个重要部分。现在，徕卡公司

的全新显微镜摄像头可以与您分享这些图像，实现高级成像解决方案。 

徕卡成像系统

 › 带全高清显示的各种徕卡显微镜摄像头。各种不同的

摄像头提供高清晰度的照片和快速动态图像。

 › Leica ICC50 W 无线高清摄像头提供 WiFi 模式，可通

过无线广播形式将高清图像直接传送到移动设备，供

几位学生进行独立注解和图像摄取

 › 使用 Leica ICC50 W 时，下载 Leica AirLab App 实现摄

像头安装、注解、测量、摄像，并分享到电子邮件、

相册或其他社交媒体上。

 › Leica ICC50 W 可直接通过 Leica DM750 P 支架供电，

无需独立电源。

 › 通过诸多选装的徕卡显微系统 软件模块，满足您定制

的成像解决方案。

 › 系统的模块化设计便于升级和服务。

 › 三目镜筒和 C 型接口提供了使用外置摄像头可能，从

而可以实现无限成像。



7



0
10

10
360

350

340
330

320

310
300

290
280

270
260250240230220

210
200

190
180

170

160
150

140

130
120

110
100

90
80 70 60 50

40
30

20

010

8

DM750 P 系统一览

	 反射光照明
13 613 172	 偏反射光照明器组件 – LED
	 包括:
	 13 613 171 –	照明器 
	 11 555 005 –	起偏镜 R/P，带 0°、45° 和
		  90° 卡位装置
	 115 55 079 –	180° 可旋转的检偏镜滑板

	 用于反射光照明的附加起偏镜滑板
11 565 001	 起偏镜，带 Lambda 台板
11 555 084 	 起偏镜，可 360° 旋转
	
	 检偏镜滑板
11 555 045	 固定的检偏镜滑板
11 555 079	 180° 可旋转的检偏镜滑板
11 555 080	 360° 可旋转的检偏镜滑板

	 选择配件
13 613 563 	 眼杯
13302138946910	 保险丝
13 613 662	 物镜对中工具 		
13 613 671	 Leica DM750 P 聚光镜支架的指旋螺钉组
13 583 041	 用于 Leica DM750 P 的样品夹具
13 613 611-100	 Leica DM750 P 用户文件
13 586 062	 聚光镜附加镜头 (含在主机中)
13 613 669	 防尘罩

	 其它
11 513 106	 载物台测微尺 	
11 505 091	 配合 Abbe 聚光镜使用 
	 2.5× 物镜的匀光器滑板	
11 505 507	 配合 11 501 183 摇摆式聚光镜使用 
	 2.5× 物镜的辅助镜 	
13 613 164	 消偏振镜 – 安装在补偿器插槽内

	 国际电源线
13 613 900 	 美国
13 613 901 	 欧洲大陆
13 613 902 	 英国
13 613 903 	 瑞士
13 613 904 	 丹麦
13 613 905 	 意大利
13 613 906 	 澳大利亚
13 613 907 	 中国
13 613 908 	 日本
13 613 909 	 以色列
13 613 910 	 南非
13 613 911 	 印度
13 613 912 	 阿根廷

平顶
13 613 564

检偏镜模块
13 613 667

A/B
13 613 660

高级 A/B
13 613 665

30° 双目偏光镜筒
13 613 621

10×/20 可调焦
13 613 532

10×/20 偏光目镜
13 613 630 十字准线

30° 三目偏光镜筒
13 613 623

Leica DM750 P
13 613 615 
带 4 孔对中物镜转换盘
的显微镜主机

偏光 Abbe 聚光镜
聚光镜 

13 613 650 

机械载物台
11 553 520 带点计数
13 613 661 不带点计数

摄像头 C 型接口
13 613 706 – 0.55× - 1/2" 检测器
13 613 707 – 0.70× - 2/3" 检测器
13 613 708 – 1.0× - 1" 检测器

徕卡
摄像头

高反差平场偏振物镜
11 556 060 – 高反差平场偏振物镜 4×/0.10 NA, 18.0 mm*
11 556 061 – 高反差平场偏振物镜 10×/0.25 NA, 12.0 mm*
11 556 065 – 高反差平场偏振物镜 40×/0.65 NA, 0.36 mm*
11 556 066 – 高反差平场偏振物镜 63×/0.75 NA, 0.31 mm*
11 556 511 – 高反差平场偏振物镜 DS 10×/0.25 NA, 12.0 mm*
11 556 512 – 高反差平场偏振物镜 DS 40×/0.65 NA, 0.36 mm* 
* 工作距离

平场偏光反射光用于毫米视野
11 556 036 – 平场消色差偏振物镜 2.5×/0.07 NA, 11.2 mm* 
11 556 075 – 平场消色差偏振物镜  5×/0.12 NA, 14 mm* 
11 556 070 – 平场消色差偏振物镜 10×/0.25 NA, 17.6 mm* 
11 556 072 – 平场消色差偏振物镜 20×/0.40 NA, 1.15 mm* 
11 556 073 – 平场消色差偏振物镜 50×/0.75 NA, 0.50 mm* 
11 556 053 – 平场消色差偏振物镜 100×/1.25 NA, 0.12 mm*, 油式
* 工作距离

摇摆式聚光镜  
11 501 183 

13 613 664 Lambda 530 nm 
13 586 006 Lambda 551 nm
13 586 007 1/4 lambda
13 613 164 消偏振镜

物镜转换盘补
偿器

11 553 188 石英楔

11 553 180 B 补偿光楔
11 553 182 K 补偿光楔
11 553 185 Brace-Koehler 
                   补偿光楔 11 555 074 Lambda

13 586 008 1/4 lambda

聚光镜补偿器

反射光照明器组件
LED 13 613 172

HI Plan Epi毫米视野 物镜用于反射光
11 566 071 高反差平场 EPI 物镜，5×/0.12
11 566 069 高反差平场 EPI 物镜，10×/0.25
11 566 070 高反差平场 EPI 物镜，20×/0.40

USB 电源接口
13 613 730

IR 遥控器 RC3
10 450 805 

Leica ICC50 W 摄像头
13 613 735

Plan Pol
13613640 – Plan Pol 4×/0.10 NA, 26.2 mm*
13613641 – Plan Pol 10×/0.22 NA, 7.8 mm*
13613642 – Plan Pol 40×/0.65 NA, 0.31 mm*
* 工作距离
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DM750 P 的预配置装备

装备 订购号 13 613 617 13 613 618
DM750 P DM750 P

显微镜主机

13 613 615	 Leica DM750 P 显微镜主机 Koehler，4 位可对中物镜转换盘 X X

镜筒

13 613 621	 30° 双目偏光镜筒 X X

目镜

13 613 532	 10×/20 可调焦目镜，带眼杯 X X

13 613 630	 10×/20 可调焦目镜，带眼杯，十字分划板和定位销 X X

偏光模块

13 613 660	 检偏镜/勃氏镜模块 X X

补偿器

13 613 664	 Lambda 补偿器 530 nm X X

聚光镜

13 613 650	 偏光 Abbe 聚光镜 0.85 X X

偏光物镜

13 613 640	 Plan Pol 4×/0.10 NA, 26.2 mm 工作距离 X X
13 613 641	 Plan Pol 10×/0.22 NA, 7.8 mm 工作距离 X X
13 613 642	 Plan Pol 40×/0.65 NA, 0.31 mm 工作距离 X
11 556 066	 高反差平场偏振物镜 63x/0.75 NA，0.31 mm * 工作距离. X

不含 电源线：必须单独订购。

DM750 P 尺寸

尺寸 (单位：mm/in)
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独立目镜

高眼点

10×/20 (20 mm 视场)
十字准线目镜，带 45° 标记、刻度和定位功能

固定或可调焦

可调焦目镜，带有可装 24.5 mm 分划板的分划板支座

可折叠眼杯

30 mm 安装直径

与独立目镜配合的观察镜筒

30°  偏光双目镜筒和三目镜筒，带对齐插槽，			 
右侧镜筒的 90° 和 45° 定位功能适用于十字准线目镜

最大视场 20 mm
徕卡标准镜筒楔形榫头

左侧镜筒上的目镜锁定螺栓

瞳距 52 mm – 75 mm

显微镜主机

显微镜主机造型可以保护控制装置

显微镜主机结构 – 压铸铝

外部保险丝

物镜转换盘

4 位可对中物镜转换盘

位于物镜转换盘上方的 ISO 补偿器

 使用 5 V/1.5 A USB 电源为摄像头供电

方便收存

垂直手柄		
主机正面的凹槽		
电源线收集盒 		
与显微镜主机连接的垂直电源线		
A/B 模块中两个补偿器 和物镜对中工具的存放位置

保存物镜对中工具的磁性附件		
保存补偿器的定位附件		

物镜

无限平台

Plan Pol, HI Plan Pol, N Plan Pol
激光雕刻的物镜标签

M25 物镜转换盘螺纹

样品夹

点计数和非点计数机械载物台 (载物台行程 30 mm x 40 mm)
 
载物台

177 mm 大直径圆形载物台表面 
阳极化处理的硬载物台表面

旋转定位装置

激光雕刻的以 1 度为增量的载物台刻度

两侧的游标尺，0.1 度

聚光镜

可对中和可聚焦的聚光镜支架

聚光镜，带滑板插槽 (暗场、补偿器)
聚光镜上的放大倍数标签

标准徕卡聚光镜支架 (Abbe、转换式、摇摆式聚光镜等)

聚焦

低位聚焦控制

自调节聚焦机制

300 微米/精密聚焦旋转

3 微米增量校准

重平衡聚焦手柄 
激光镌刻标记

长寿命照明

标准装备可调节 Koehler 视场光阑

LED 照明器 –持续照明可达 25,000 小时

连续亮度调节

最低亮度的照明也足以进行观察

2 小时不用将自动关机 (该功能可开启或关闭)

成像装置

提供有三目镜筒 (50 %/50 % 分光)
带标准徕卡安装支架的 C 型接口

中间模块

15 mm 平顶模块
 
检偏镜/勃氏镜模块

检偏模块		
基础A/B模块		
高级A/B模块带勃氏镜聚焦

 
防菌涂层

抑菌处理

反射光轴

4 扇段 LED 照明器，可用于：

入射光对比

斜射光对比

偏光对比

内置式可调节的孔径光阑 
可拆卸式分光器，用于避免虚假多色性效应

 
认证

cULus、CE、RoHS
主光学元件符合 ISO 9022-11 中有关防霉变的相关要求

运输

尺寸: 40 cm × 37 cm × 39 cm
重量: 9 kg

DM750 P 规格
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清洁绿色环保

为了我们自己和子孙后代，我们积极实施可以让我们的环境

更清洁、更安全的措施

 › 所有玻璃组件中均不含铅。

 › 不断改善我们的物流链，尽可能减少二氧化碳排放。

 › 防菌涂层有助于防止通过显微镜表面接触而发生的疾

病传播，并有助于形成更健康的实验室环境。

 › 所有产品都经过独立的安全实验室的测试，并带有 
cULus 和 CE 认证标志以证明其设计安全。

 › 所有产品均符合 RoHs 标准，即所有电气组件符合危险

物质使用的规定。

更多信息请访问  

WWW.LEICA-MICROSYSTEMS.COM/EDUCATION

 › 用于地球和材料科学课程的互动式介绍

 › 用于低放大倍率的检验、切片和图像采集的 E 系列立体

显微镜

 › 生命科研教学用的 Leica DM500 和 Leica DM750
 › 选择更高水平的显微镜用于研究

 › 免费提供的海报和指导材料
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